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ページ 箇所 誤 正 

目次 7.2.2項 ディジタル信号処理 ディジタル画像処理 

11 4行目 によって温度は によって湿度は 

18 
表1.1 

材料 ― 
セラミックス 

セラミックス 

�
金属     
半導体

 

セラミックス 

19 
表1.2 

触覚―圧力セ
ンサ 力センサ 

感圧半導体 感圧センサ 

27 図2.1(b), 
2行目 

発信器 発振器 

31 下5∼4行目 小型で計量であり 小型で軽量であり 

48 図2.18 
図内文字 磁速応答型ヘッド 磁束応答型ヘッド 

67 下2行目 研究が30年以上 研究が50年以上 

72 下7行目 VDF/TrEE VDF/TrFE 

77 3行目 𝑄𝑄(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = sgn{𝑃𝑃(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)−𝑃𝑃𝑠𝑠) 𝑄𝑄(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = sgn{𝑃𝑃(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)−𝑃𝑃𝑠𝑠} 

87 下5行目 図3.25(a)に示す。 図3.25に示す。 

94 図4.1 波長[mm] 波長[nm] 

103 下2～1行目 
𝑥𝑥 = (𝑉𝑉𝑥𝑥1 − 𝑉𝑉𝑥𝑥2) (𝑉𝑉𝑥𝑥1 + 𝑉𝑉𝑥𝑥2)⁄  

𝑦𝑦 = �𝑉𝑉𝑦𝑦1 − 𝑉𝑉𝑦𝑦2� �𝑉𝑉𝑦𝑦1 + 𝑉𝑉𝑦𝑦2��  

𝑥𝑥 = {(𝑉𝑉𝑥𝑥1 − 𝑉𝑉𝑥𝑥2) (𝑉𝑉𝑥𝑥1 + 𝑉𝑉𝑥𝑥2)⁄ }𝐿𝐿 

𝑦𝑦 = ��𝑉𝑉𝑦𝑦1 − 𝑉𝑉𝑦𝑦2� �𝑉𝑉𝑦𝑦1 + 𝑉𝑉𝑦𝑦2�� �𝐿𝐿 

149 下6行目 熱伝導度で温度を検出 熱伝導度で湿度を検出 

151 8行目 Ca2
+ Ca2+ 

164 下10,7,3行目 𝑉𝑉i 𝑉𝑉in 

187 

7行目 製品を, 製品をあげ, 

8行目 特にバーチャルリアリティの バーチャルリアリティの 

下3行目 取とり上げて 取り上げて 

197 下8行目 すでに30年以上 すでに50年以上 


